& MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LICENCIA DE CONSTRUCCION

2020-2024 FOLIO: [ 003153 }

tcivudad abierta
PROPIETARIO
Nombre: CHRISTIAN PINEDA PETRICHOLI Y VIRIDIANA NOEMI ONESTO CORTES Calle: CIRCUITO ELVAS
Colonia; FRACCIONAMIENTO LISBOA No. de Placa: _2420
Ciudad;__ TIZAYUCA, HIDALGO. No.Oficial__180

LICENCIA . RENOVACION/PRORROGA D DEMOLICION F—q

OBRA NUEVA

AMPLIACION

REGISTRO SUPERFICIE PORCONSTRUIR O REGISTRAR
FechadeExpedicio'n: 07DEJ\GOSTODE2D24. . Nl\f'e|"3  SE A E SRS RS SRR R R}
DESCR’PC'ON DE LA OBRA Nive]_z 222 E RS2SRRSR AR R 22 2

Nivel-1_27.60 M2 (PISCINA)
> LICENCIA REALIZADA CONFORME AL PLANO ENTREGADO. AMPLIACION DE TIPO  pyoia o sxsversensncresseesansss

HABITACIONAL POR 27.60 M2 (PISCINA) EN PRIMER NIVEL.

Tipo de Construccion HABITACIONAL
Licencia de uso de suelo Ng,_****rteesenssantvesr .

PERITO RESPONSABLE Niveles por construir oregistrar; PRIMER NIVEL

Superficie total a construir y/o registrar: 27.60 M2

T EEE R EE R R R R RS R
Nombre:

Cédula profesional **=**2ssssssssavvers : VALOR CATASTRAL e
Registro Estatal de Profesiones No.:_********* AR L-85075
No_-D_RYC"' Va]‘)rdelte"eno s.nat-ltitlcltwtlnt
' ue Valor de la construccion $ *****rxrvssscsans
At Grarvasavaveranaas

ESTALICENCIA TIENE UN PLAZO DE 5 MESES PARA LA TERMINACION A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD. ASIMISMO NO
LE AUTORIZA UTILIZAR LA VIAPUBLICA CONMATERIAL, ESCOMBRO, ETC., EN CASO DE DESOBEDIENCIA SER AACREEDOR
AUNAINFRACCION CONFORME A LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA VIGENTES EN EL ESTADO DE HIDALGO, QUEDA

" . ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONSTRUCCION DE MUROS Y CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA VERTICAL SOBRE EL
® ESPACIO AEREO DE

T|ZAYOCAN DEBERA“”' 0 DE ViA CORRESRONDIENTE AILATBIC DEL PREDIO INDICADO.
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